
El acuerdo apunta a la búsqueda en conjunto de iniciativas de impacto social basadas

en tecnologías limpias. 

El rector de AIEP,  Fernando Martínez,  participó durante este martes del Chilemass

Innovation Day,  donde se oficializó el acuerdo entre nuestra institución y la

organización,  que busca fortalecer la innovación para el desarrollo de Chile,

promoviendo el uso de tecnologías limpias.  Con el acuerdo se busca lograr apoyo

mutuo en la búsqueda,  e implementación,  de programas y proyectos de desarrollo

sostenible en diversos ámbitos del quehacer técnico y profesional.

Chilemass Innovation Day se llevó a cabo en el auditorio Wong del Massachusetts

Institute of Technology (MIT),  y congregó a representantes del mundo público

nacional,  como el vicepresidente Ejecutivo de Corfo,  Sebastián Sichel,  y del mundo

empresarial,  representado en el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril,

Bernardo Larraín.

Al respecto Martínez expuso que “en la actualidad debemos entender e implementar modelos educativos disruptivos relacionados al uso de tecnologías,

permitiendo aumentar el acceso a la educación y a proyectos de innovación,  transformando los procesos de modernización en una herramienta mediadora del

aprendizaje. 

Hoy demostramos que AIEP,  y la educación técnico profesional,  quieren estar presente en la conversación sobre los desafíos del futuro”. ¿QUÉ ES

CHILEMASS?ChileMass es una organización sin fines de lucro con sede en Massachusetts que promueve relaciones de beneficio mutuo y el intercambio de

conocimientos entre Chile y Massachusetts para canalizar oportunidades de innovación en las áreas de desarrollo económico,  educación,  tecnología y

energía. 
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